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Заряженные микрочастицы вблизи электрода могут привести к неустойчивости плазменного потока. Следуя традициям школы  Ю.С.Сигова [1]  была создана численная  модель и кинетический код пылевой плазмы [2],  получены первые результаты  расчетов [3]. В настоящей работе исследуется трехмерная модель пылевой плазмы с параметрами,  рассмотренными ранее в работе [4], по рабочей версии плазменно-пылевого кода  (язык С++) SUR-Dust , перенесенного в вычислительную среду Linux.  Исследуются свойства неравновесной плазмы разряда в присутствии заряженных капель металла на расстоянии до 1000 дебаевских радиусов от поверхности с малым (до 100) числом пылинок  размерами 20-40 мкм с целью оценки экранирующего эффекта пластины дивертора (или электрода) заряженной  пылью .

Взаимодействие плазмы с пылью включает в себя  зарядку пылинок, экранировка самосогласованными полями заряженных частиц учитывается в рамках  PPPM-метода. 

В присутствии заряженных капель проявляются вихревые структуры на фазовых плоскостях координата-скорость. Электроны обедняются быстрыми частицами  в поперечном направлении,  распределение  ионов  утрачивает медленные частицы. Средняя скорость  ионов понижается,  происходит трансформация продольной составляющей импульса частиц в поперечную. Оценено ослабление потока плазмы  тонким пылевым слоем. 
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